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    マイクロ・ナノ精度の精密位置決めなら 

圧電アクチュエータを用いたアザラシ型精密位置決め機構 

技術分野分類  ５５０２：生産工学・加工学 

技術キーワード  Ｌ：精密位置決め・加工計測 

産 業 分 類  Ｅ２６：生産用機械器具製造業 
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概  要 

 

位置決め機構では，通常別々の粗動機構と微動機構を組合わせることで広範

囲に精密位置決めする．アザラシ型機構は，アザラシの移動方法をまねた粗動

と微動の両方が可能な機構である．軽量で小型な物の移動に適する． 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

精密位置決めに多く用いられているインチワーム機構と同等の性能を持ち，

かつ，少ない制御素子数で平面内を移動できる．平面内の直線，回転運動が可

能である． 

本技術の 

有用性 

圧電アクチュエータは磁界を発生せず，完全に非磁性化できるため，磁場の

変化を嫌う用途でも用いることができる．変位センサの性能によるが，ナノメ

ートルオーダの位置決め精度を広範囲にわたって実現できる能力を持つ． 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

  

5nm の位置決め

精度を持つ 1 自由

度機構(左)と L 字

形平面内 3 自由度

機構(右) 

適用可能製品 
走査型プローブ顕微鏡，電子顕微鏡，光学顕微鏡などの小型精密位置決め機

構や微細放電加工用の電極送り機構 
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